MIiss | IV Simposio

MEXICO

La Facultad de Odontologia UNAM
y MIS Implants México

otorgan la presente constancia a:

Carlos Eduardo Borboa Martinez

Por su asistencia al “IV Simposio MIS Implants On Line “The new implantology experience”
con valor curricular de 10 hrs crédito de educacion continua otorgados por la Facultad de
Odontologia UNAM. Ciudad de México del 10 al 12 de Diciembre 2020
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LicUdcelly Montafno Ruiz

Dr. Samuel Bukrinsky Burak
Secretaria de Extension y Vinculacion CEO MIS Implants México
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